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产品详情
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NI（National Instruments）是以LabVIEW为核心的虚拟仪器平台的开发商。NI开发了一系列实现"Virtual
Instrument"概念的硬件和软件产品。其中，主要产品包括： 

1. LabVIEW：LabVIEW是一款图形化编程环境，VIALIS HPC1644/PRT3052-1-07可用于各种测量、控制、
自动化和数据采集应用，板卡、具有多种通信接口。它可用于开发和运行人机界面、制定测试和测量方
案，以及分析、表示和存储数据。 

2. CompactRIO：CompactRIO是一种集成了数字信号处理和 FPGA 技术的嵌入式系统，其核心是一个
reconfigurable I/O (RIO) 处理器，可针对各种应用程序进行编程，具有高实时性能和可靠性。 

3. PXI：PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）是一种基于 PCI
总线的高性能工业控制和测量平台。它采用模块化设计，用户可以根据需要选择不同的模块（如数字
I/O、模拟 I/O、高速数字 I/O、高速模拟
I/O、通信模块等），来构建适用于不同应用场景的测试和测量系统。 

4. DAQmx：DAQmx是一种用于数据采集的软件，VIALIS HPC1644/PRT3052-1-07支持多种数据采集卡和
设备，具有高精度、高速度、高灵敏度等特点，在化学、生物、医学、环境监测、机械等领域均有广泛
应用。 

5. TestStand：TestStand是一种基于 LabVIEW 的测试自动化平台，可用于构建制造测试、系统测试、验证
及验收测试、过程控制和传感器测试等测试应用。它提供了任务管理、测试序列编辑、报告生成、结果
分析等功能，可大大加速测试和验证过程。 



6. NI ELVIS：NI ELVIS（Engineering Laboratory Virtual Instrumentation Suite）是一个独立的软件和硬件集成
系统，可为教育实验室和学生提供一种快速而可靠的方式来学习和掌握基本电子原理、数字信号处理等
概念和实验操作。 

总之，NI 的产品广泛应用于各个行业和领域，如通信、嵌入式、工业自动化、、环境监测、测试测量等
。以其的技术和专业的软硬件产品及解决方案，NI
帮助工程师和科学家们加速创新，工作效率，实现各种测量控制和测试需求。 

MIC-2000/11;SCC5-SCM-2GE; N5K-C5548UP-FA;PCI-1602UP-CE; 2911-SEC/K9;ASA5510-SEC-BUN-K9; WS-
X6716-10G-3CXL;WS-X4232-L3; PCI-5154;WS-C3550-24-EMI; 51-41307-OC2;PCI-8513/2;
AWS-8420TP;PCI-8431/4 (RS485/RS422); USB-5850-AE;PCI-1602A/B; ADAM-4017+;MLSI-II-114-2; QID-
QDA8X128;GEN/F/64/8/L/SM 720-04; PXI-4065;3560V2-24PS; WS-C3750G-24WS-S50;GPIB-ENET/1000;
M9148-E1024LAF;PXI-2529; ISM-SRE-300-K9;WS-C3560-24PS-S; AT-MIO-16F-5;PXIe-4480;
PCI-1622B;PCI-6533; PCI-1758UDIO;WS-948E-S; PXI-5122;PXI-2558; USB-6225;C28P-EDT1-A;
PCIE-1760;WAE-512-K9; 2821-CCME/K9;PA-POS-2OC3; 一般只有5%～8%，有时甚至更低。旋风分离器也
称作离心力分离器，它是利用含细粉气流作旋转运动时产生的离心力，把细粉从气体中分离出来。严格
地说，旋风分离器内气流的运动情况相当复杂。由于细粉的凝聚与分散，器壁对细粉的反弹作用以及粒
子间的摩擦作用等原因，分离机理很复杂，理论上的研究从未停止过。含细粉的气流进入旋风分离器后
一面沿内壁旋转一面下降，由于到达圆锥部后旋转半径减小，根据动量守恒定律，旋转速度逐渐增加，
气流中的粒子受到更大的离心力。 
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